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Liquisys M CPM223/253

Pomiar pH/potencjatu redoks

Przetwornik pomiarowy wspotpracujacy z czujnikami analogowymi,
cyfrowymi czujnikami pH (Memosens) oraz czujnikami ISFET

TI194C/07/pl/04.04
51500277

Modutowa konstrukcja przetwornika Liquisys M CPM223/253
pozwala na optymalne dostosowanie przyrzadu pomiarowego
do indywidualnych wymagati uzytkownika oraz prowadzonego
procesu technologicznego. Wersja podstawowa, umozliwiajaca
pomiar i sygnalizacje stanéw awaryjnych, moze by¢ rozbudo-
wana drogg montazu dodatkowych modutéw sprzetowych

i dodatkowego oprogramowania o funkcje realizujace
specyficzne wymagania. Przyrzad moze by¢ rozbudowany w
dowolnej chwili, stosownie do potrzeb uzytkownika.

Zastosowanie

m Oczyszczanie $ciekéw

m Procesy neutralizacji

m Przemyst lekki: chemiczny, spozywczy, farmaceutyczny
m Stacje uzdatniania wody

= Energetyka

Cechy i zalety
m Wersja w obudowie obiektowej lub do montazu tablicowego
m Uniwersalny - dla kazdego typu czujnika pH i i redoks
m Fatwa obstuga
— przejrzysta struktura menu
— duzy, dwuwierszowy wskaznik
— szybka, dwupunktowa kalibracja
m Bezpieczeristwo pomiaru
— wysoka odporno$¢ na zaktécenia
— bezposredni dostep do sterowania stykami wyjSciowymi
— kontrola poprawnosci kalibracji
— swobodne programowanie sygnalizacji alarméw

Wersja podstawowa moze by¢ rozbudowana o:

m 2 lub 4 styki wykorzystywane jako:
— sygnalizacja warto$ci mierzonej (réwniez temperatury)
— regulator P(ID)
— sterowanie czasowe prostym czyszczeniem czujnika
— sterowanie czyszczeniem czujnika z uktadem Chemoclean
— wejdcie pradowe
m Pakiet Plus:
— programowanie (tabelaryzacja) wyjscia pradowego
— automatyczne uruchamianie czyszczenia czujnika
w wyniku alarmu lub przekroczenia wartosci granicznej
— diagnostyka szklanej membrany i systemu referencyjnego
— kontrola aktywnosc sygnatu czujnika "Live check"
— regulator optymalizowany do procesu neutralizacji
= Interfejs HART® lub PROFIBUS-PA/-DP
m Drugie wyjscie pradowe dla pomiaru temperatury lub jako
sygnat nastawczy regulatora ciagtego PID
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People for Process Automation



Liquisys M CPM223/253

Konstrukcja systemu pomiarowego

Cechy wersji podstawowe;j

Pomiar pH lub potencjatu redoks (ORP)

Wybér dokonywany jest programowo. Podczas pomiaru mozna zmienia¢ jednostki (np. pH - mV lub ORP % -
ORP mV). Na wyswietlaczu, obok wartosci mierzonej moze by¢ wskazywana jednocze$nie temperatura cieczy.

Kalibracja

Elektrody pH sa zazwyczaj kalibrowane buforach o tych samych wartosciach. Dlatego przetwornik zachowuje
w pamieci nastawy z poprzedniej kalibracji. Jesli kolejno$¢ podawania buforéw ulegnie przypadkowej
zmianie (np. najpierw bufor pH 4, péZniej bufor pH 7, zamiast najpierw pH 7, a péZniej pH 4), uktad kontroli
Kkalibracji zapewnia, ze kalibracja bedzie przeprowadzona poprawnie.

Konfiguracja

Nie wszystkie stany alarmowe s3 jednakowo istotne. Dlatego przetwornik umozliwia niezalezng Konfiguracje
alarmu na styku alarmowym i wyjsciu pradowym dla réznych stanéw alarmowych. Nieistotne lub
niepozadane alarmy sa w ten sposéb tatwo kasowane. Cztery styki wyj$ciowe moga by¢ wykorzystane jako
sygnalizacja przekroczenia wartosci granicznej (réwniez temperatury), regulator P(ID) lub sterowanie czasowe
uktadem czyszczenia.

Bezposrednie, reczne sterowanie stykami umozliwia szybka zmiane ich stanéw, pozwalaja na natychmia-
stowg reczng korekte pracy uktadéw do nich podtaczonych.

Dodatkowe funkcje
oferowane przez pakiet Plus

Wyjscie pradowe

Celem zapewnienia szerokiego zakresu pomiarowego, przy jednoczesnej wysokiej rozdzielczosci w okreslo-
nych przedziatach, wyjscie pradowe moze by¢ tabelaryzowane. Rozwigzanie takie pozwala dowolnie
ksztattowac jego charakterystyke. Przyktadem jest charakterystyka o zmiennym stopniu nachylenia lub
quasi-logarytmiczna.

System Kontroli Czujnikéw (SCS)

System Kontroli Czujnikéw mierzy impedancje szkta membrany pomiarowej pH lub opornos¢ elektrody
referencyjnej, gwarantujac wykrycie uszkodzeri mechanicznych lub zablokowania elektrody.

Kontrola aktywnosci sygnatu Live-check

Live check wysyta alarm, gdy sygnat z czujnika pomiarowego nie ulega zmianie przez okre$lony czas.
Powodem mogg by¢ zanieczyszczenia, pasywacja, przerwanie przewodu, wyjecie czujnika z cieczy, itp.
Regulator procesu neutralizacji

Procesy neutralizacji wymagaja specyficznego dziatania funkcji regulacji, ktérego standardowa charakterystyka
regulatora P(ID) nie zapewnia w stopniu zadowalajacym. Dlatego przetwornik jest wyposazony w regulator
specjalizowany do proceséw neutralizacji, bedacy kombinacja dwdch regulatoréw P(ID).

Wejscie pradowe

Wejdcie pradowe przetwornika umozliwia realizacje dwoch réznych funkcji: wytaczenie regulatora w
przypadku spadku przeptywu ponizej dolnej wartosci granicznej lub ogélnego btedu w strumieniu gtéwnym,
a takze podanie sygnatu wielkosci korygujacej do regulacji z wyprzedzeniem ("feed-forward").

Mozliwa jest réwniez kombinacja obydwoéch funkcii.

Wersja do pracy w strefie 2
zagrozenia wybuchem

Liquisys CPM253 w obudowie obiektowej Przetwornik i czujnik moga by¢ instalowane w strefie 2
Z zasilaczem 24V zagrozenia wybuchem

Liquisys CPM253 w obudowie obiektowej Przetwornik przeznaczony do montazu w strefie

z zasilaczem 230V niezagrozonej wybuchem lub w szafce /pomieszczeniu z

atmosfera ci$nieniowg; mozliwo$¢ wspétpracy z
czujnikiem pracujacym w strefie 2 zagrozenia wybuchem

Liquisys CPM223 w obudowie do montazu Przetwornik przeznaczony do montazu w strefie
tablicowego niezagrozonej wybuchem lub w szafce /pomieszczeniu z
z zasilaczem 230V lub 24V atmosfera ciSnieniowa; mozliwo$¢ wspdtpracy z

czujnikiem pracujacym w strefie 2 zagrozenia wybuchem

Endress+Hauser



Liquisys M CPM223/253

Uktad pomiarowy

Kompletny uktad pomiarowy sktada sie z:

m przetwornika Liquisys M CPM223 lub CPM253

m elektrody pH/redoks, elektroda pH opcjonalnie ze zintegrowanym czujnikiem temperatury
® armatury zanurzenhiowej, przeptywowej lub wysuwanej

m przewodu pomiarowego (np. CPK9)

Opcjonalnie: przewdd przedtuzajacy, puszka potaczeniowa VBA lub VBM
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C07-CPM2x3xx-14-06-00-xx-001.eps

Kompletny uktad pomiarowy Liquisys M CPM223/253

1 Armatura przeptywowa CPA250 6  Armatura wysuwana Cleanfit W CPA450
2 Puszka potaczeniowa VBA 7  Elektroda, np. Orbisint CPS11
3 Liquisys M CPM253 8  Armatura zanurzeniowa CPA111
4 Przewdd pomiarowy, np. CPK9 9 Przewdd przedtuzajacy
5 Liquisys M CPM223
Wielkosci wejsciowe
Wielko$¢ mierzona pH (czujnik analogowy lub cyfrowy)
Potencjat redoks
Temperatura
Zakres pomiarowy pH: -2 .16
Potencjat redoks: -1500 ... +1500 mV /0 ... 100 %
Temperatura:
Pt 100, Pt 1000 -50 ... +150 °C
NTC 30K -20 ... +100 °C
Rezystancja wejsciowa > 10!2 O (w warunkach nominalnych) dla standardowych czujnikéw

Zalecana maksymalna dlugos¢
przewodu do czujnika

Czujnik analogowy: 25m
Czujnik cyfrowy: 100 m

Endress+Hauser



Liquisys M CPM223/253

Wejscia binarne

10...50V
maks. 10 mA

Napiecie:
Pobér mocy:

Wejscie pradowe

4 ... 20 mA, separowane galwanicznie
Obcigzenie: 260 Q przy 20 mA (spadek napiecia 5.2 V)

Wielkosci wyjsciowe

Zakres pradowy

0/ 4 ... 20 mA, wyjscie separowane galwanicznie

Sygnalizacja alarmu

2,4 mA lub 22 mA

Obciazenie maks. 500 Q (w zalezno$ci od napiecia pracy)
Zakres pomiarowy pH: programowany, min. A 1 pH
Potencjat redoks:
absolutny: programowany, min. A 50 mV
wzgledny: staty, 0 ... 100 %
Temperatura: programowany, A 10 ... A 100 % zakresu maksymalnego

Rozdzielczo$¢ sygnatu

maks. rozdzielczo$¢ wyjsciowego sygnatu pradowego1,43 pA (700 punktéw/mA)

Min. przedziat dla sygnatu
0/4..20mA

10 % zakresu pomiarowego

Napiecie separacji wyjscia

maks. 350 V,, / 500 V DC

Zabezpieczenie przed
przepieciami

zgodne z EN 61000-4-5:1995

Pomocnicze wbudowane
napieciowe Zrédlo zasilania

15V +0.6
maks. 10 mA

Napiecie wyjsciowe:
Prad wyjsciowy:

Wyjscia binarne,
obcigzalnos¢ stykéw

Prad faczeniowy przy obcigzeniu rezyst. (cos @ = 1):  maks. 2 A

Prad taczeniowy przy obcigzeniu induke. (cos ¢ = 0.4):maks. 2 A

Napiecie faczeniowe: maks. 250 VAC, 30 VDC
Moc taczeniowa przy obcigzeniu rezyst. (cos ¢ = 1):  maks. 1250 VA AC, 150 W DC
Moc taczeniowa przy obcigzeniu indukc. (cos ¢ = 0.4):maks. 500 VA AC, 90 W DC

Sygn.alizac.:ja wartosci OpdZnienie wiaczania/zwalniania: 0...2000s
granicznej
Regulator Typ sygnatu (ustawiany): regulator szerokosci impulséw/czest. impulséw
Charakterystyka regulacii: PID
Wspdtezynnik wzmocnienia K: 0.01 ... 20.00
Stata czasowa catkowania (czas zdwojenia) T: 0.0 ... 999.9 min
Stata czasowa rézniczkowania (czas wyprzedzenia) T,: 0.0 ... 999.9 min
Zakres modulacji szerokosci impuls6w: 0.5...999.9s
Zakres modulacji czestotliwosci impulséw: 60 ... 180 min!
Podstawowa dawka dozowania: 0 ... 40% maks. warto$ci sygnatu nastawczego
Styk alarmu Typ (ustawiany): styk monostabilny lub bistabilny
Zakres ustawiania progu sygnalizacji alarmu: pH/temperatura: caly zakres pomiarowy
OpéZnienie sygnalizacji alarmu: 0...2000s
0 ... 2000 min
4 Endress+Hauser



Liquisys M CPM223/253

Zasilanie

Podtaczenie elektryczne
elektrod szklanych oraz

czujnikéw ISFET o <] =
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Podtgczenie elektryczne Liquisys M

A Elektroda szklana J Pomocnicze napieciowe Zrédlo zasilania
B Czujnik ISFET K Alarm (potozenie bezpradowe stykéw)
C Zewnetrzny ekran dla elektrod szklanych L Przekaznik 1 (potozenie bezpradowe stykow)
D  Wyréwnanie potencjatéw M  Przekaznik 2 (potozenie bezpradowe stykéw)
E Czujnik temperatury N Przekaznik 3 (potoZenie bezpradowe stykéw)
F Wyijscie sygnatowe1: pH/redoks O  Przekaznik 4 (potozenie bezpradowe stykow)
G Wyjscie sygnatowe 2: temperatura lub regulator P Wejscie pradowe 4 ... 20 mA

ciagly Q  Zasilanie
H  Wejscie binarne 1 (Hold)
I Wejscie binarne 2 (Chemoclean)

Endress+Hauser S



Liquisys M CPM223/253

Podtaczenie elektryczne

cyfrowych czujnikéw ‘
wykonanych w technice ‘ 41
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Podtaczenie elektryczne przetwornika wyposazonego w uktad wejsciowy systemu Memosens
A Ekran H  Alarm (potozenie bezpradowe stykéw)
B Czujnik I Przekaznik 1 (potozenie bezpradowe stykow)
C Wyjscie sygnatowe 1: pH/redoks J Przekaznik 2 (potozenie bezpradowe stykéw)
D  Wryjscie sygnatowe 2: temperatura lub regulator K Przekaznik 3 (potozenie bezpradowe stykéw)
ciagly L Przekaznik 4 (potozenie bezpradowe stykow)
E Wejscie binarne 1 (Hold) M Wejscie pradowe 4 ... 20 mA
F Wejscie binarne 2 (Chemoclean) N  Zasilanie
G Pomocnicze napieciowe Zrédto zasilania
6 Endress+Hauser



Liquisys M CPM223/253

Podtaczenie przewodu Elektrody pH i redoks podiacza sie za pomoca specjalnych, wielozytowych przewodéw ekranowanych
czujnika z zarobionymi koricéwkami. Przewdd pomiarowy mozna przedtuzy¢ poprzez zastosowanie skrzynki
potaczeniowej i przewodu przedtuzajacego.

_1 12

Ezel blah, 26

CPS11 i CPS471
C07-CPM2x3xx-04-06-00-pl-010.eps

Podtaczenie elektrody CPS11 za pomoca przewodu CPKO i elektrody CPS471 za pomoca przewodu CPK12
do przetwornika Liquisys M

11 12

A Przetwornik w obudowie do montazu tablicowego
B Przetwornik w obudowie obiektowej
C Styk wyréwnania potencjatéw (PM) dla podtaczenia w ukladzie symetrycznym

'_ __________ B e | I_ __________ 'I e |
[ I I | [
PA/ | | I PA/ |

| S NG PM | | | S NC PM | |
I_ — o —0— & — ,.LI\_ [T GH G| L o o J\L I a
Ref Ref

i i
braz.l BNC czarny braz| BNC| czarny
CPK1 CPKA1
A B A B

CPS12 CPS12

C07-CPM2x3xx-04-06-00-pl-011.eps
Asymetryczne i symetryczne podiaczenie elektrod redoks do przetwornika Liquisys M
A Przetwornik w obudowie do montazu tablicowego

B Przetwornik w obudowie obiektowe;j
C Styk wyréwnania potencjatéw (PM) dla podiaczenia w uktadzie symetrycznym

Endress+Hauser 7



Liquisys M CPM223/253
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Podtaczenie cyfrowego czujnika CPS11D (technika Memosens) za pomoca przewodu CYK10

C07-CPM2x3xx-04-06-00-xx-012.eps

Napiecie zasilanie

W zalezno$ci od zaméwionej wersji:

100/115/230 V AC +10/-15 %, 48 ... 62 Hz

24V AC/DC +20/-15 %

Pobér mocy

maks. 7.5 VA

Bezpiecznik

mikrobezpiecznik, $redniozwtoczny, 250 V/3.15 A

Doktadnosé
Temperatura odniesienia 25°C
Rozdzielczos¢ pH: 0.01 pH
Potencjat redoks: 1 mV/0.1 %
Temperatura: 0.1°C
Odchylka wskazan? Wskazanie
pH: maks. 0.5 % zakresu pomiarowego
Potencjat redoks: maks. 0.5 % zakresu pomiarowego
Temperatura: maks. 1.0 % zakresu pomiarowego
Wryjécie sygnatowe
pH: maks. 0.75 % zakresu pomiarowego
Potencjat redoks: maks. 0.75 % zakresu pomiarowego
Temperatura: maks. 1.25 % zakresu pomiarowego
Powtarzalno$¢? pH: maks. 0.2 % zakresu pomiarowego
Potencjat redoks: maks. 0.2 % zakresu pomiarowego
a) zgodnie z [EC 746-1, w nominalnych warunkach pracy
8 Endress+Hauser



Liquisys M CPM223/253

Zakres ustawienia punktu
zerowego

Elektroda szklana:

Elektroda antymonowa:

Czujnik ISFET:

pH 5.0 ... 9.0 (warto$¢ nominalna: pH 7.00)
pH -1.0 ... 3.0 (warto$¢ nominalna: pH 1.00)
-500 ... +500 mV

Zakres ustawienia nachylenia

Elektroda szklana:

38.00 ... 65.00 mV/pH (nominalne 59.16 mV/pH)

charakterystyki Elektroda antymonowa: 25.00 ... 65.00 mV/pH (nominalne 59.16 mV/pH)
Czujnik ISFET: 38.00 ... 65.00 mV/pH (nominalne 59.16 mV/pH)
Przesuniecie ("offset") pH: +2 pH
Potencjat redoks: +120 mV/+50 %
Temperatura: +5°C

Endress+Hauser



Liquisys M CPM223/253

Warunki montazowe

Wskazéwki montazowe
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Przetwornik w obudowie obiektowej
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Montaz przetwornika do rur o przekroju okragtym
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Wnetrze obudowy obiektowej przetwornika

1 Wpymienna skrzynka elektroniki

3 Blok modutéw zaciskowych
4 Bezpiecznik
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Montaz nascienny przetwornika w obudowie obiektowe;j
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Montaz przetwornika w obudowie obiektowej do stojaka montazowego z ostong pogodowa

C07-CxM253xx-11-06-00-xx-004.EP
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Wymiary przetwornika w obudowie do montazu tablicowego
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Montaz przetwornika w tablicy
1 Scianka szafki/tablicy sterowniczej
2 Uszczelka
3 Sruby napinajace
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Liquisys M CPM223/253

Warunki srodowiskowe

Temperatura otoczenia -10 ... +55°C
(warunki zalecane)

Temperatura otoczenia -20 ... 460 °C
(warunki dopuszczalne)

Temperatura sktadowania -25... 465 °C

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

Emisja zaktécenl i odpornos$¢ na zaktécenia zgodne z EN 61326: 1997 / Al: 1998

Stopieri ochrony

Obudowa do montazu tablicowego: [P 54 (panel czotowy), IP 30 (obudowa)

Obudowa obiektowa: IP 65
Wilgotnos¢ wzgledna 10 ... 95%, bez kondensacji
Budowa mechaniczna
Wymiary Obudowa do montazu tablicowego: 96 x 96 x 145 mm
Gtebokos¢ zabudowy: ok. 165 mm
Obudowa obiektowa: 247 x 170 x 115 mm
Masa Przetwornik w obudowie tablicowej: maks. 0.7 kg
Przetwornik w obudowie obiektowej: maks. 2.3 kg
Materiaty Obudowa tablicowa: poliweglan
Obudowa obiektowa: ABS PC Fr
Membrana czotowa: poliester odporny na promieniowanie UV
Zaciski Przekréj przewodéw 2.5 mm?
Endress+Hauser 13
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Wskaznik i panel obstugowy

Wskaznik i elementy obstugi

ENDRESS +HAUSER
W LIQUISYS

1 MEAS CAL READY SETUP HOLD <—> 7
REL3& REL4®

H

J 6
DRELT OO |
ALARM
REL OREL 2
o O REL1IRI
N =] REL2S\-\L‘§
\ .
4
C07-CPM2x3xx-19-06-00-en-001.eps
Elementy obstugi
1 Wyswietlacz ciektokrystaliczny wskazujacy wartosci mierzone, dane konfiguracyjne oraz aktualnie wybrane

pozycje menu

Pole przeznaczone na etykiete z opisem wtasnym uzytkownika

4 gtéwne przyciski do kalibracji i konfiguracji przyrzadu

Przycisk przetaczajacy wyjscia przekaznikowe z trybu automatycznego na reczny

Diody LED sygnalizujace stan stykéw wyjsciowych

Dioda LED do sygnalizacji stanu alarmu

Wys$wietlanie statusu stykéw oraz przycisk do sterowania wyjéciami przekaZnikowymi w trybie recznym

NoOoOwnbhwdN

Wyswietlacz wskazuje aktualng warto$¢ mierzona i temperature, tj. najwazniejsze dane procesowe. W menu
konfiguracyjnym, wprowadzenie odpowiednich parametréw przyrzadu jest znacznie utatwione dzieki
ukazujacej sie w trybie on-line pomocy tekstowe;j.

Funkcje obstugi przyrzadu

Wszystkie funkcje obstugi przyrzadu uporzadkowane sa w menu o przejrzystej strukturze. Dzieki temu,
po wprowadzeniu kodu dostepu mozna bez trudu wybrad i zmieni¢ wymagane parametry.

Certyfikaty i dopuszczenia

Znak C€

Deklaracja zgodno$ci
Umieszczajac na przyrzadzie znak C €, Endress+Hauser gwarantuje, ze spetnia on stosowne wymagana
i zalecenia prawne Unii Europejskiej.

Dopuszczenie do pracy
w strefie 2 zagrozenia
wybuchem

CPM253-..6... ATEX II 3G EEx nA[L] IIC T4
CPM253-.4... ATEX II 3G [EEx nAL] IIC
CPM223-..4...

CPM223-..6...
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Kod zamdéwieniowy

Kod zaméwieniowy

Wejscie pomiarowe; oprogramowanie

IS
MR
MS
PR
PS

pH (elektroda szklana/czujnik ISFET) / redoks; wersja z pakietem Plus
pH (czujnik cyfrowy w technice Memosens); wersja podstawowa

pH (czujnik cyfrowy w technice Memosens); wersja z pakietem Plus
pH (elektroda szklana)/redoks; wersja podstawowa

pH (elektroda szklana)/redoks; wersja z pakietem Plus

Zasilanie; Certyfikaty

230V AC

115V AC

230 V AC; CSA Ogélnego Stosowania

115V AC; CSA Ogélnego Stosowania

230V AC; ATEX 11 3G [EEx nAL] IIC

100V AC

24V AC/DC; ATEX II 3G [EEx nAL] IIC dla CPM223, EEx nA[L] IIC T4 dla CPM253
24V AC; CSA Ogblnego Stosowania

24V AC/DC

© N O A WD~ O

Wyjscie pomiarowe

1 x 0/4...20 mA, pH/redoks, HART
2 x0/4...20 mA, pH/redoks z HART i temperatura/sygnat nastawczy regulatora

0 1 x 0/4...20 mA, pH/redoks

1 2 x0/4...20 mA, pH/redoks i temperatura/sygnat nastawczy regulatora
3 PROFIBUS PA

4 PROFIBUS DP

5

6

Wyjscia przekaznikowe, wejscia pradowe
05 Bez dodatkowych stykéw

10 2 styki (wart.graniczna/regulator P(ID)/czyszczenie czasowe)
15 4 styki (wart.graniczna/regulator P(ID)/Chemoclean)
16 4 styki (wart.graniczna/regulator P(ID)/czyszczenie czasowe)

25 4 styki (wart.graniczna/regulator P(ID)/Chemoclean); wejécie pradowe 4...20 mA
26 4 styki (wart.graniczna/regulator P(ID)/czyszczenie czasowe); wejécie pradowe 4...20 mA

)

20 2 styki (wart.graniczna/regulator P(ID)/czyszczenie czasowe); wejscie pradowe 4...20 mA
)
)

CPM253- |

Kompletny kod zaméwieniowy

CPM223- |

Funkcje dodatkowe
oferowane przez pakiet Plus

m Programowanie charakterystyki (tabelaryzacja) wyjscia pradowego

» Monitorowanie czujnika i procesu zapewniajace bezpieczetistwo funkcjonalne

m Regulator optymalizowany do procesu neutralizacji

m Automatyczne wyzwalanie czyszczenia czujnika w wyniku procedury diagnostycznej SCS

Zakres dostawy

W zakres dostawy wchodza:

1 przetwornik CPM253

1 modut wtykowy z zaciskami Srubowymi
1 dtawik kablowy Pg 7

1 dtawik kablowy Pg 16 zweZony

2 dtawiki kablowe Pg 13.5

1 Instrukcja obstugi BA194C/pl

m Wersja z interfejsem HART:

dodatkowa instrukcja obstugi komunikacji obiektowej za pomocg protokotu HART, BA 208C/07/en
m Wersja z interfejsem PROFIBUS:

dodatkowa instrukcja obstugi komunikacji obiektowej PROFIBUS PA/DP, BA 209C/07/en
m Wersja z dopuszczeniem Ex do pracy w strefie 2 zagrozenia wybuchem (ATEX II 3G):

Instrukcja bezpieczeristwa w strefach zagrozonych wybuchem, XA 194C/07/a3

W zakres dostawy wersji do montazu tablicowego wchodza:
m | przetwornik CPM223
m ] komplet modutéw wtykowych z zaciskami Srubowymi
m 2 $ruby napinajace
m | wityk BNC (bez lutowania)
m | Instrukcja obstugi BA 194C/pl
m Wersja z interfejsem HART:
dodatkowa instrukcja obstugi komunikacji obiektowej za pomoca protokotu HART, BA 208C/07/en

Endress+Hauser
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m Wersja z interfejsem PROFIBUS:
dodatkowa instrukcja obstugi komunikacji obiektowej PROFIBUS PA/DP, BA 209C/07/en
m Wersja z dopuszczeniem Ex do pracy w strefie 2 zagrozenia wybuchem (ATEX II 3G):
Instrukcja bezpieczeristwa w strefach zagrozonych wybuchem, XA 194C/07/a3

Akcesoria

Czujniki

() Orbisint CPS11

Elektroda pH dla zastosowari przemystowych, z diafragma PTFE;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 028/C07/pl)
(1 Orbisint CPS12

Elektroda redoks dla zastosowati przemystowych, z diafragma PTFE;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 367/C07/en)
() Ceraliquid CPS41

Elektroda pH z ceramiczna diafragma i ciektym elektrolitem KCI;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI1 079/C07/en)
(1 Ceraliquid CPS42

Elektroda redoks z ceramiczng diafragma i ciektym elektrolitem KCl;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 079/C07/en)
(] Ceragel CPS71

Elektroda pH z diafragma ceramiczng i podwéjnym uktadem referencyjnym;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 245/C07/pl)
() Ceragel CPS72

Elektroda redoks z diafragma ceramiczng i podwéjnym uktadem referencyjnym;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 374/C07/en)
(] Orbipore CPS91

Elektroda pH z otwartym systemem referencyjnym dla mediéw silnie zabrudzonych;

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 375C/07/pl)

(1 Orbisint CPS11D
Cyfrowy czujnik pH (Memosens) dla zastosowani przemystowych, z diafragma PTFE;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 028/C07/pl)

() Ceragel CPS71D
Cyfrowy czujnik pH (Memosens) z diafragma ceramiczng i podwdjnym uktadem referencyjnym;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 245/C07/pl)

(] Orbipore CPS91D
Cyfrowy czujnik pH (Memosens) z otwartym systemem referencyjnym dla mediéw silnie zabrudzonych;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 375C/07/pl)

() Tophit CPS471
Sterylizowalny (réwniez w autoklawach) czujnik ISFET do pomiaru pH w przemysle spozywczym, farmaciji
i biotechnologii;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 283/C07/en)
() Tophit CPS441
Sterylizowalny czujnik ISFET z cieklym elektrolitem KCl, dla mediéw o niskiej przewodnosci i/1ub
powodujacych zabrudzenie czesci referencyijnej;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 352/C07/en)
() Tophit CPS491
Czujnik ISFET z otwartym systemem referencyjnym dla mediéw silnie zabrudzonych;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 377/C07/en)

Ar matury

(1 Cleanfit W CPA450

Armatura z recznym wysuwaniem i odcieciem od procesu elektrod pH i redoks,

przeznaczona do montazu elektrod o dtugosci 120 mm w zbiornikach lub rurociagach,

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 183C/07/en, kod zam. 50090677)
(1 Cleanfit P CPA471

Kompaktowa armatura wysuwalna ze stali kwasoodpornej do pracy recznej lub automatycznej

ze sterowaniem pneumatycznym, do instalacji elektrod pH/redoks w zbiornikach lub rurociggach

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 217C/07/en, kod zam. 51502596)
() Cleanfit P CPA472

Kompaktowa armatura wysuwalna z tworzywa sztucznego do pracy recznej lub automatycznej

ze sterowaniem pneumatycznym, do instalacji elektrod pH/redoks w zbiornikach lub rurociagach,

Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 223C/07/en, kod zam. 51502645)
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(1 Cleanfit P CPA473
Armatura z mechanizmem wysuwania, ze stali kwasoodpornej, z zaworem kulowym umozliwiajacym
pewne i niezawodne odciecie od procesu technologicznego,
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 344C/07/en, kod zam. 51510923)

() Cleanfit P CPA474
Armatura z mechanizmem wysuwania, z tworzywa sztucznego, z zaworem kulowym umozliwiajacym
pewne i niezawodne odciecie od procesu technologicznego,
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 345C/07/en, kod zam. 51510925)

(] Dipfit W CPA111
Armatura z tworzywa szt., zanurzeniowa lub do montazu statego w zbiornikach otwartych i zamknietych,
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 112C/07/en, kod zam. 50066450)
[ Flowfit W CPA250
Armatura przeptywowa do pomiaru pH/redoks,
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 041C/07/en, kod zam. 50036058)

() Dipfit W CYA611
Armatura zanurzeniowa z PVC dla czujnikéw zanurzeniowych pracujacych w zbiornikach
technologicznych, otwartych kanatach i zbiornikach;
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa TI 166C/07/en)

Akcesoria do podtaczenia (1 Specjalny przewdd pomiarowy CPK9

elektrycznego Dla elektrod pH/redoks ze ztaczem TOP68, dla zastosowani wysokotemperaturowych i wysokoci$nie-
niowych, IP 68
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 118C/07/en)

[ Specjalny przewé6d pomiarowy CPK1
Dla elektrod pH/redoks ze ztagczem GSA
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 118C/07/en)

[ Specjalny przew6d pomiarowy CPK2
Dla elektrod pH/redoks ze ztaczem GSA, z trzema wtyczkami do podtaczenia elektrod
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (T1 118C/07/en)

(] Specjalny przewd6d pomiarowy CPK12
Dla czujnikéw ISFET ze ztaczem TOP68
Struktura kodu zaméwieniowego: patrz Karta katalogowa (TI 118C/07/en)

(] Przewdd transmisji danych CYK10 w systemie Memosens
Do podtaczenia cyfrowych czujnikéw pH wykonanych w technice Memosens (CPSxxD)
Kod zaméwieniowy: patrz ponizej

Certyfikaty

A Wersja standardowa do pracy w strefie niezagrozonej wybuchem
G ATEXTI 1G EEx ia IIC T6/T4

) FM CLIL.Divl AEx ia IIC T6/T4

S CSAIS CLL Ex ia IIC T6/T4

Dtugos¢ przewodu

03 3m
05 5m
10 10m
15 15m
20 20m
25 25m
Konfekcjonowanie przewodu
1 ‘ Z przygotowanymi koricéwkami zaciskowymi

‘ CYK10- ‘ ‘ ‘ ‘ Kompletny kod zaméwieniowy

(] Przewdd pomiarowy CYK81
Niekonfekcjonowany przewdd przedtuzajacy np. dla czujnikéw w technice Memosens, dla czujnikéw
CUS31/CUS41 z przewodem statym, ekranowana skretka dwuzytowa w ostonie PVC (2 x 2 x 0.5 mm? +
ostona), zamawiany w metrach kod zam. 51502543

(1) Skrzynka potaczeniowa VBM
Do podtaczenia przewodu przedtuzajacego, 10 zaciskéw, stopieti ochrony IP 65 / NEMA 4X

Dtawik kablowy Pg 13.5 kod zam. 50003987
Dtawik kablowy NPT 14" kod zam. 51500177
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(1 Skrzynka potaczeniowa VBA
10 zaciskéw wysokoimpedancyjnych, stopieri ochrony: IP 65; materiat: poliweglan
kod zam. 50005276

(1 Skrzynka potaczeniowa RM
Do podtaczenia przewodu przedtuzajacego dla czujnikéw w technice Memosens lub CUS31/CUS41,
stopiei ochrony: IP 65z 2 x PG 13.5

Akcesoria montazowe (L) Ostona pogodowa CYY101 stosowana w przypadku montazu przetwornika w obudowie obiektowej
na otwartej przestrzeni, materiat: stal kwasoodporna 1.4031;
kod zam. CYY101-A

270

||

[cam—)
@
@
[Cam—)
320

mm

C07-CYY101xx-00-06-00-pl-001.eps

Ostona pogodowa dla przyrzadéw w obudowach obiektowych

(L) Zestaw mocujacy przetwornik w obudowie obiektowej do rury pionowej lub poziomej (@ maks. 60 mm)
kod zam. 50086842

M6
e
10—~ Q1= 8
i
© \
| N |8
76} 7\‘4 ' ‘
06 - _T_‘_
- 70 -
90

CO7-CAM2x3x%-00-06-00-p-001eps

Zestaw mocujacy do rury
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(1 Stojak uniwersalny CYY102
Stojak o przekroju kwadratowym do montazu przetwornika w obudowie obiektowej, materiat: stal
kwasoodporna 1.4301;
kod zam. CYY102-AA

[
Ql»
D g O D )
o __ 60x60
120
mm = —

C07-CYY102xx-00-06-00-pl-002.eps

Stojak uniwersalny CYY102 o przekroju kwadratowym

Roztwory buforowe Techniczne roztwory buforowe, doktadnos$¢ 0.02 pH, wg NIST/DIN
4 pH 4.0 czerwony, 100 ml, kod zam. CPY 2-0
(1 pH 4.0 czerwony, 1000 ml, kod zam. CPY 2-1
U pH 7.0 zielony, 100 ml, kod zam. CPY 2-2
1 pH 7.0 zielony, 1000 ml, kod zam. CPY 2-3
Techniczne roztwory buforowe do jednorazowego uzycia, doktadnos¢ 0.02 pH, wg NIST/DIN
1 pH 4.0 20 x 20 ml, kod zam. CPY 2-D
(J pH 7.0 20 x 20 ml, kod zam. CPY 2-E
1 +225 mV, pH 7, 100 ml; kod zam. CPY 3-0
] +468 mV, pH 0, 100 ml; kod zam. CPY 3-1
Roztwory KCl jako elektrolit dla elektrod z ciektym wypetnieniem
(1 3.0mol, T=-10 ... 100 °C, 100 ml, kod zam. CPY4-1
1 3.0 mol, T=-10 ... 100 °C, 1000 ml, kod zam. CPY4-2
1 1.5 mol, T=-30 ... 100 °C, 100 ml, kod zam. CPY4-3
1.5 mol, T=-30... 100 °C, 1000 ml, kod zam. CPY4-4
Optoscope [ Optoscope
Interfejs optyczny pomiedzy przetwornikiem i komputerem PC / laptopem wykorzystywany dla celéw
serwisowych.
Optoscope dostarczany jest w trwatej walizce z tworzywa sztucznego zawierajacej wszystkie niezbedne
akcesoria. W zestawie znajduje sie réwnieZ oprogramowanie "Scopeware" (pracujace na platformie
Windows), ktére nalezy zainstalowa¢ na komputerze PC / laptopie.
Kod zam. 51500650
Dokumentacja (1 Instrukcja obstugi Liquisys M CPM223/253, BA194C/07/pl, kod zam. 51500268

(1 Instrukcja bezpieczeristwa w strefach zagrozonych wybuchem, XA194C/07/a3, kod zam. 51515755
(1 Instrukcja obstugi wersji PROFIBUS-PA/-DP, BA209C/07/en, kod zam. 51501839
[ Instrukcja obstugi wersji HART, BA208C/07/en, kod zam. 51501609
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Polska

Biuro Centralne
Endress+Hauser Polska
Spétka z o.0.

ul. Pitsudskiego 49-57
50-032 Wroctaw

tel. (71) 780 37 00

fax (71) 780 37 60
e-mail
info@pl.endress.com
http://www.pl.endress.com

TI194C/07/pl/04.04
51500277
FM+SGML 6.0 / DT

Oddziat Gdarisk
Endress+Hauser Polska
Spétka z o.o0.

ul. Szafarnia 10
80-755 Gdarisk

tel. (58) 346 35 15

fax (58) 346 35 09

Oddziat Gliwice

Endress+Hauser Polska

Spéika z o.0.

ul. kuzycka 16

44-100 Gliwice

tel. (32) 237 44 02
(32) 237 44 83

fax (32) 237 41 38

Oddziat Poznani
Endress+Hauser Polska
Spétka z o.o.

ul. Staszica 2/4
60-527 Poznari

tel. (61) 842 03 77

fax (61) 847 03 11

Oddziat Rzeszéw
Endress+Hauser Polska
Spétka z o.o0.

ul. Hanasiewicza 19
35-103 Rzeszéw

tel. (17) 854 71 32

fax (17) 854 71 33.

Oddziat Warszawa
Endress+Hauser Polska
Spéika z o.0.

ul. Mszczonowska 7
Janki k/Warszawy
05-090 Raszyn

tel. (22) 720 10 90
fax (22) 720 10 85
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